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摘要(译)

为了提供一种具有高阻抗匹配效果和优秀生产率的超声波阵列振荡器、
制造超声波阵列振荡器的方法、超声波探头以及超声波诊断装置。根据
本技术的超声波阵列振荡器包括超声波振荡器(130)和半导体芯片(140)。
所述超声波振荡器(130)构成阵列。所述半导体芯片(140)与每个所述超声
波振荡器(130)分别接合，并形成阻抗匹配电路。
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